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摘要(译)

提供一种有机EL显示装置 1 ，其包括：基板 11 。第一电极 13 设置在基
板上 11;在第一电极 13上提供有机EL层 15 ;在有机EL层 15上提供第二
电极 16 ;提供密封膜层 17 以覆盖第二电极16 。密封膜层 17 具有突出部
分和凹陷部分。
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